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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17B: Appareillage a basse tension, du
comité d’études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
17B/981/FDIS 17B/993/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informati r le vote ayant

abouti a I'approbation de cet amendement.
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1.1 Domaine d'application et objet

Remplacer le premier alinéa existant par le suivant.

La présente partie de la CEl 6094
capacitifs qui détectent la présence d'obj
de proximité ultrasoniques qui détecte
détecteurs de proximité photoelectnqu
de proximité magnétique i
magnétique.
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Ajouter, aprés «Déte &ihductif», la nouvelle définition suivante:

Détecteur de CNIE NON MECANIGUE ..uivtiieiieiiieetieetieeieeeineeineeineeieeaneeaneeens 2.1.15

Page 16

Ajouter, aprés 2.1.14, la nouvelle définition suivante:

2.1.1.5

détecteur de proximité magnétique non mécanique

détecteur de proximité qui détecte la présence d'un champ magnétique et qui posséede un
élément de commutation a semi-conducteur mais pas de partie mobile dans I'élément sensible

2.2.2.1
axe de référence pour les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et ultrasoniques

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant:

2.2.2.1
axe de référence pour les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs, magnétiques non
mécaniques et ultrasoniques
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and
controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
17B/981/FDIS 17B/993/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
voting indicated in the above table.

he report on
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1.1 Scope and object

Page 13
Add, after “Non-e

Non-mechanical

Page 1

Add, after 2.1.1: ollowing new definition:

2.1.1.5

non-mechanical magnetic proximity switch

proximity switch which senses the presence of a magnetic field and has a semiconductor
switching element and no moving parts in the sensing element

2.2.2.1
reference axis for inductive, capacitive and ultrasonic proximity switches

Replace the existing title by the following new title:

2221
reference axis for inductive, capacitive, non-mechanical magnetic and ultrasonic
proximity switches
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Ajouter, aprés 2.2.11.3, la nouvelle définition suivante:

2.2.11.4

face sensible d'un détecteur de proximité magnétique non mécanique

une surface du détecteur de proximité, a travers laquelle le changement d'un champ
magnétique est détecté

Page 28

Tableau 1

Ajouter, dans la colonne 1, ce qui suit:

M = magnétique non mécanique

Page 42

6.1.1.1 Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs

Remplacer le titre existant par le nouveas

6.1.1.1 Deétecteurs de proximité inductif
ultrasoniques

Page 54

Pour les dé
portée et Jes tQlé

Remplacer «...et doit étre mesurée conformément a 8.5.» par «... et doit étre mesurée
conformément & 8.5.1 et 8.5.2.»

7.2.1.6.2 Détecteurs de proximité photoélectriques

Ajouter, a la fin de ce paragraphe, la nouvelle phrase suivante:

ton et ty doivent étre mesurés conformément a 8.5.3.
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Add, after 2.2.11.3, the following new definition:

2.2.11.4
sensing face of a non-mechanical magnetic proximity switch
a surface of the proximity switch through which the change in a magnetic field is detected

Page 29
Table 1

Add, in column 1, the following:

M = non-mechanical magnetic

Page 43

6.1.1.1 Inductive, capacitive and ultrasonic proximit
Replace the existing title by the following new title

6.1.1.1 Inductive, capacitive, non-mesg asonic proximity

switches

Page 55

Add, after 7.2.1.3.4 the

7.2.1.3.5 Sen
switches

Replace " ... and shal\ be measured according to 8.5." by "... and shall be measured according
to 8.5.1 and 8.5.2™¢

7.2.1.6.2 Photoelectric proximity switch

Add, at the end of this subclause, the following new sentence:

ton and ty shall be measured according to 8.5.3.



